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中文摘要 本实用新型属于材料表面改性领域,涉及一种用于长管内壁镀膜的磁场和电场增强的电弧离子
镀膜装置。通过在电弧离子镀过程中采用磁场约束和控制等离子体束流运动轨迹,在电弧离子
镀沉积装置中设置两套磁场发生装置,一套放在真空室外的等离子体传输通道上,即用磁场对等
离子体束流进行聚焦,约束等离子体束流传输时的横截面直径和传输效率,另一套放置于真空室
内的管状工件外侧,引导等离子体束流沿着管状工件中心轴向方向扩散；在电弧离子镀中利用
电场增强是用电场对等离子体实现加速定向流动,在工件内部设置脉冲电场；利用磁场和电场
对等离子体束流的约束和控制,实现等离子体在管内壁沉积薄膜,适用于作为服役表面的管状工
件的内壁表面镀膜。
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